Fran: Petter Berglund fér KU Remissvar

Till: KU KKM; Sofi Knutas

Arende: VB: Remissvar géllande Statens kulturrdds och Konstnérsnamndens redovisning av uppdrag att lémna
forslag om organisationsforandring

Datum: den 25 juni 2024 08:32:22

Fran: Richard Julin <richard.julin@su.se>

Skickat: den 20 juni 2024 22:49

Till: KU Remissvar <ku.remissvar@regeringskansliet.se>

Amne: Remissvar gillande Statens kulturradds och Konstnarsnamndens redovisning av uppdrag
att lamna forslag om organisationsférandring

Till Kulturdepartementet

Arende: Inspel p& dokumentet
”Redovisning av uppdrag om att ldmna forslag om organisationsférandring” — sammanslagning
av Statens kulturrdd och Konstndrsnamnden

Diarienummer Ku2023/01161

Som konstnarlig ledare for konsthallen Accelerator vid Stockholms Universitet vill jag uttrycka
min oro infor forslaget att Konstnarsnamnden organisatoriskt skall inordnas inom Kulturradet.
Jag anser att ett genomforande av forslaget kommer forsvaga den redan

brackliga infrastrukturen inom kultursektorn. | 6ver tjugo ars tid har jag arbetat med utstéaliningar
av samtida konst i olika roller pa samtidskonstinstitutioner - och under dessa ar alltid haft en
stark relation till IASPIS som en central plats och organisation dar kultur skapas och diskuteras pa
hog niva. Har mots den mest avancerade svenska och internationella konsten. Ovarderliga
kontakter skapas.

Richard Julin

Konstnarlig ledare/Artistic director
Accelerator | Stockholm university

richard.julin@su.se

mob: +46 70 3984849

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?
url=https%3a%2f%2facceleratorsu.art%2f&umid=9321E648-1B58-7106-B8D4-
AB7F279CAFBF&auth=b32f7072cb1370b7b119b85843019516260d8fac-
a508bdc58283d25ae8c947fd17f2f2ac640b056e
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